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N do Protocolo: 23062.030941/2019-67
Belo Horizonte-MG , 22 de novembro de 2019.

O Coordenador do Curso de Engenharia Mecatronica do CEFET-MG, Prof. Dr. Lucio Flavio Santos
Patricio, no uso de suas atribuicées e com o que determina a Resolugdo CEPE21/09, bem como o que
reza a Resolugdo CEMCTDV 456/2019, determina a criagdo das seguintes comissdes temporarias
para, de acordo com o calendario a ser divulgado pelo coordenador da disciplina de TCC, participarem
das atividades pertinentes a avaliagdo do trabalho de TCC II.

Art. 1° A constituicdo de comissao formada pelos professores:

Amanda Fernandes Vilaga Martins (Presidente)

Ludmilla Rodrigues Milagres

Marlon Antdnio Pinheiro

Titulo do trabalho: Investigacao e implementagao de melhorias em uma impressora 3D SLA/DLP
Aluno: Brenda Carolina Saldanha Cedro

Orientador: Amanda Fernandes Vilaga Martins

Art. 2° A constituicdo de comissao formada pelos professores:

Juliano de Barros Veloso e Lima (Presidente)

Ludcio Flavio Santos Patricio

Jodo Carlos de Oliveira

Claudio Parreira Lopes

Titulo do trabalho: Projeto de plataforma pantografica mével para movimentagcédo de bagagens
Aluno: Claudya Barbosa Martins

Orientador: Juliano de Barros Veloso e Lima
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Coorientadora: Marielle Jornade da Silva

Art. 3° A constituicdo de comisséo formada pelos professores:
Claudio Henrique Gomes dos Santos (Presidente)

Juliano de Barros Veloso e Lima

André Luiz Paganotti.

Titulo do trabalho: Andlise comparativa de um sistema de rastreamento solar: Ganho na geragéo de
energia e custos de manutengao

Aluno: Geovanni Henrique Rosa do Carmo

Orientador: Claudio Henrique Gomes dos Santos

Art. 4° A constituicdo de comissao formada pelos professores:
Renato de Sousa Damaso (Presidente)

Lucas Silva de Oliveira

Alisson Marques da Silva

Titulo do trabalho: Reconhecimento e manipulagdo de cubos por um robd industrial utilizando visédo
computacional

Aluno: Kesley Roberto Ferreira Silva

Orientador: Renato de Sousa Damaso

Art. 5° A constituicdo de comissao formada pelos professores:
Claudio Henriqgue Gomes dos Santos (Presidente)

Marcio Alves de Aguiar
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Joao Carlos de Oliveira

Titulo do trabalho: Avaliagdo do desempenho de mddulos fotovoltaicos relacionando sua temperatura
e variagbes da estrutura de fixagao na regido centro-oeste de Minas Gerais

Aluno: Lucas Almeida de Jesus

Orientador: Claudio Henrique Gomes dos Santos

Art. 6° A constituicdo de comissao formada pelos professores:
André Luiz Paganotti (Presidente)

Marielle Jornade da Silva

Diego Fernandes da Cruz

Claudio Parreira Lopes

Titulo do trabalho: Desenvolvimento de um sistema de acionamento remoto para movimentagao da

tabela de basquete do ginasio poliesportivo do CEFET-MG Campus Divinépolis
Aluno: Lucas Parreiras de Miranda

Orientador: André Luiz Paganotti

Art. 7° A constituicdo de comissao formada pelos professores:

Luis Filipe Pereira Silva (Presidente)

Alan Christoffer Sousa

Marlon Anténio Pinheiro

Titulo do trabalho: Projeto de controlador preditivo para ser aplicado em uma planta de nivel via CLP

Aluno: Luiz Gustavo Cangado Costa

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sig.cefetmg.br/public/documentos/index.jsp informando seu
nmero: 4, ano: 2019, tipo: PORTARIA, data de emisso: 22/11/2019 e o cdigo de verificao: 63e98f8394

https://sig.cefetmg.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?imprimir=true&idDoc=485913 3/7


https://sig.cefetmg.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

29/11/2019

https://sig.cefetmg.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?imprimir=true&idDoc=485913

MINISTERIO DA EDUCACAO
@ CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO
TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS
CEFET-MG DVN - CURSO DE ENGENHARIA MECATRONICA

PORTARIA N 4 /2019 - CEMCTDV (11.01.31.13.01)

N do Protocolo: 23062.030941/2019-67
Belo Horizonte-MG , 22 de novembro de 2019.

Orientador: Luis Filipe Pereira Silva

Art. 8° A constituicdo de comissdo formada pelos professores:

Christian Gongalves Herrera (Presidente)

Jodo Carlos de Oliveira

Nestor Dias de Oliveira Volpini

Titulo do trabalho: Projeto e construgao de protétipo de um pedal de expressédo MIDI
Aluno: Luiz Matanta de Andrade

Orientador: Christian Gongalves Herrera

Art. 9° A constituicdo de comissao formada pelos professores:

Renato de Sousa Damaso (Presidente).
Ludmila Rodrigues Milagre

Mércio Alves de Aguiar

Titulo do trabalho: Desenvolvimento de uma ferramenta robdtica para implante de sementes para
braquiterapia manipulada por um rob6 industrial

Aluno: Maria Vitoria Pereira Vaz

Orientador: Renato de Sousa Damaso

Art. 10° A constituicdo de comissao formada pelos professores:
Marlon Henrique Teixeira (Presidente)

Claudio Henrique Gomes dos Santos

Daniel Morais dos Reis
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Titulo do trabalho: Cara cracha: protétipo de um sistema integrado por uma fechadura inteligente e um
sistema web para validagao e controle de acesso

Aluno: Matheus Costa Barbosa

Orientador: Marlon Henrique Teixeira

Coorientador: Luiz Augusto Mattos Mendes

Art. 11° A constituicido de comissao formada pelos professores:
Valter Junior de Sousa Leite (Presidente)

Wagner Custddio de Oliveira (Suplente)

Rémulo José da Silva Junior

Claudio Parreira Lopes

Titulo do trabalho: Implementagdo de rede neural para compensagao de nao-linearidade em sistema
mecanico

Aluno: Matheus Delgado de Azevedo

Orientador: Valter Junior de Sousa Leite

Art. 12° A constituicdo de comissdo formada pelos professores:
Christian Gongalves Herrera (Presidente)

Jodo Carlos de Oliveira

Nestor Dias de Oliveira Volpini

Titulo do trabalho: Desenvolvimento de sistema de rastreamento e atuagdo a distancia para
automéveis

Aluno: Paulo lvan Vieira Marinho
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Orientador: Christian Gongalves Herrera

Art. 13° A constituicdo de comissdo formada pelos professores:
Luiz Claudio Oliveira (Presidente)

Lucas Arantes Lemos Oliveira

Michel Pires da Silva

Titulo do trabalho: Construcdo de protétipo de uma mao artificial acionada por servomotores e
controlado por luva

Aluno: Pedro Tulio Silveira Guimaraes

Orientador: Luiz Claudio Oliveira

Coorientador: Daniel Morais dos Reis

Art. 14° A constituicdo de comissdo formada pelos professores:
Juliano Barros Veloso e Lima (Presidente)

Amanda Fernandes Vilaga Martins

Diego Fernandes da Cruz

Titulo do trabalho: Desenvolvimento de um sistema eletropneumatico de envasamento para uma
industria de bebidas

Aluno: Wesley de Sousa Faria

Orientador: Juliano Barros Veloso e Lima
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(Assinado digitalmente em 22/11/2019 13:58 )
LUCIO FLAVIO SANTOS PATRICIO
COORDENADOR
Matrcula: 2558206
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